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Veranstaltungsnummer: VA26-01011

Kurs zur Aktualisierung der Fachkunde im

Strahlenschutz für die Fachkundegruppe S5

(Module AR, AU, AFA und ABF)

Termin

Mi. 03.06.2026, 08:30 Uhr —

Mi. 03.06.2026, 16:30 Uhr

Veranstaltungsort

Haus der Technik e.V.

Hollestr. 1

45127 Essen

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme 499,00 €*

Für HDT-Mitglieder 449,00 €*

Online-Teilnahme 499,00 €*

Für HDT-Mitglieder 449,00 €*

Hybrid

Weitere Informationen und die

Möglichkeit zur Online-Buchung

-LVIV�8IMPRELQI�«RHIR�7MI�EYJ der

Veranstaltungs-Webseite.

Stand: 08.07.2026, 14:44 Uhr

https://stage.hdt360.de/verein-mitgliedschaft/
https://stage.hdt360.de/verein-mitgliedschaft/
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Kurs zur Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz

für die Fachkundegruppe S5

Kurs zur Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz für die Fachkundegruppe S5.  

Zum Thema

Der Kurs entspricht inhaltlich den Modulen AR, AU und AFA der Fachkunderichtlinie.

Das Modul ABF (Beförderung von radioaktiven Stoffen) ist mit diesem Kurs ebenfalls abgedeckt.

Zielsetzung

Dieser Kurs dient der Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz nach der "Fachkunde-Richtlinie

Technik nach Strahlenschutzverordnung" in der Fassung vom 19.04.2006 für das Anwendungsgebiet der

Fachkundegruppe S5:

Genehmigungsbedürftige Beschäftigung in fremden Anlagen oder Einrichtungen nach § 25 StrlSchV

Programm

03.06.2026

12:45–13:30 Neue Bestimmungen für den Umgang mit radioaktiven Stoffen, Dosisrichtwerte, Radon

am Arbeitsplatz

Dipl.-Chem. Sebastian Klopotowski

10:15–11:00 Strahlenschutzmessgeräte neuester Stand

Dipl.-Ing. Hardi Krumbach

08:30–09:15 Begrüßung und Seminareinführung

Dipl.-Chem. Sebastian Klopotowski

Bitte beachten Sie: Die Kamera muss für eine Anwesenheitskontrolle die ganze Zeit eingeschaltet

sein.

15:30–16:15 Erfolgskontrolle

Dipl.-Chem. Sebastian Klopotowski

15:15–15:30 Pause

14:30–15:15 Beschäftigung in fremden Anlagen, Aufteilung der Strahlenschutzaufgaben auf den §25-

Betrieb und auf die fremde Anlage

Dipl.-Chem. Sebastian Klopotowski
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Referenten

DK

Dipl.-Ing. Hardi Krumbach

DH

Dipl.-Ing. Hans-Joachim Hauser

DK

Dipl.-Chem. Sebastian Klopotowski

Hinweise

*þV�IMRI�Online-Teilnahme�QþWWIR�JSPKIRHI�Voraussetzungen�IVJþPPX�WIMR�

7MI�FIRúXMKIR�IMRI�EYWVIMGLIRH�WGLRIPPI�YRH�WXEFMPI�-RXIVRIXZIVFMRHYRK

/EQIVE�YRH�1MOVSJSR�WMRH�ZIVT¬MGLXIRHI�%YWWXEXXYRK��(MI�/EQIVE�QYWW�JþV�IMRI�%R[IWIRLIMXWOSRXVSPPI�HMI

KER^I�>IMX�IMRKIWGLEPXIX�WIMR��(MI�EFWGLPMI�IRHI�4VþJYRK�[MVH�YRXIV�%YJWMGLX�HYVGLKIJþLVX�
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